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Polovodi¢ové soucastky - CSN
Mikroelektromechanické soucastky - EN 62047-12
Cast 12: Metoda zkouseni ohybové unavy tenkovrstvych

materialu vyuzivajici rezonanéni vibrace struktur MEMS 358775

idt IEC 62047-12:2011

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 12: Bending fatigue testing method of thin film materials using resonant vibration of MEMS
structures

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 12: Méthode d'essai de fatigue en flexion des matériaux en couche mince utilisant les
vibrations a la résonance des structures a systemes microélectromécaniques (MEMS)

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 12: Verfahren zur Prufung der Biege-Ermudungsfestigkeit von Dunnschichtwerkstoffen unter
Verwendung der Resonanzschwingungen bei MEMS-Strukturen

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-12:2011. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-12:2011. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje metodu pro zkouseni ohybové Unavy, ktera pouziva rezonancni vibrace struktur
MEMS (mikroelektromechanickych systémd) a mikrostrojd. Tato norma je uréena pro vibrujici
struktury, které maji rozméry od 10 um do 1 000 um v rovinném sméru a tloustku 1 pm az 100 um a
zkuSebni materidly pod 1 mm délky, 1 mm Sitky a 0,1 um az 10 um tloustky.

Hlavni konstrukéni materidly, které se pouzivaji pro MEMS, mikrostroje atd. maji specialni vlastnosti,
mezi které patfi typické rozméry v rozsahu nékolika mikrometr(, specialni metoda nanaseni,
opracovani nemechanickymi metodami vCetné fotolitografie. MEMS systémy maji Casto vyssi
rezonancni kmitoCet a vySSi pevnost nez makrostruktury. Pro zjisténi a zkoumani zarucené zivotnosti
musi byt pouzito namahani ultravysokou cyklickou Gnavou (nad 10*2 cykld). Predmétem zkusebni
metody je zkoumani Unavy pri mechanickém namahani u materiall mikrorozmérd za pouziti vibraci
aplikovanych v kratké dobé, pfi vysokém kmitoctu a vysokém zatizeni resonatoru pfi ohybu.

Narodni predmluva
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



